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Tematy projektow

Lp | Temat Opis llos$¢ osob

1 | Pakiet programoéw kolorymetrycznych

a |Przeliczanie rozktadow Przeliczanie rozktadéw widmowych z 2nm 1
widmowych na 5nm, z 2nm na 10nm, z 5nm na 10nm

b | Obliczanie wspotczynnikow Obliczanie catkowitego wspoétczynnika 2
odbicia/przepuszczania strumienia | odbicia (przepuszczania) na podstawie
swietlnego wielkosci widmowych (rozktad widmowy

padajacego promieniowania i widmowy
wspotczynnik odbicia)

¢ | Obliczanie wspotrzednych Promieniowania lamp, i promieniowania 2
chromatycznosci odbite (przepuszczone) od materiatow

Program powinien umozliwi¢ obliczenie
wspotrzednych chromatycznosci w uktadach
XYZ, UVW i wszystkich innych powszechnie
stosowanych . Nalezy zgromadzi¢ baze
danych rozktadéw widmowych typowych
lamp elektrycznych.

d | Obliczanie temperatury barwowej | Program powinien umozliwi¢ obliczenie 2
najblizszej temperatury barwowej najblizszej dla

podanych wspotrzednych chromatycznosci w
uktadach XYZ i UVW.

e | Obliczanie wskaznika oddawania | Dwie metody patrz: Felhorski, Stanioch: 2
barw ~Kolorymetria tréjchromatyczna”

2 | Pakiet programéw

a | Obliczanie strumienia $wietlnego | Metoda strumieni czastkowych. Bryta 2
na podstawie krzywej swiattosci. fotometryczna: (a).obrotowo-symetryczna,

(b).z wydzielonymi ptaszczyznami symetrii,
(c).niesymetryczna.

b | Rysowanie wykresow swiattosci w | Program powinien umozliwi¢ narysowanie 2
uktadzie wspoétrzednych krzywej swiattosci w dolnej lub w gorne;j
biegunowych. potprzestrzeni. Rysowana krzywa $wiattoSci

powinna by¢ wygtadzona (interpolacja
pomiedzy wprowadzonymi wartosciami).
Nalezy przewidzie¢ mozliwosé odczytu
danych z pliku tekstowego lub wklejenia
tablicy zawierajacej te dane do programu.
Program powinien umozliwi¢ rysowanie kilku
krzywych swiattosci na jednym wykresie.

3 | Zapisywanie danych oprawy w Program powinien umozliwia¢ zapisywanie |2

formacie EULUMDAT.

danych oprawy (w tym danych
fotometrycznych) w ogdlnie znanym
formacie EULUMDAT. Podstawowym
materiatem umozliwiajacym zrealizowanie
tego projektu jest opis formatu EULUMDAT
(dokumentacja w jezyku angielskim lub
niemieckim).
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4 | Zapisywanie danych oprawy w Uwagi jak wyzej, dotyczy formatu IES. 2
formacie IES. Dokumentacja dostepna w jezyku

angielskim.

5 | Wyznaczanie wskaznika Wyznaczanie przebiegu funkcji BRDF dla 2
luminancji (funkcji rozktadu réznych katoéw padania swiatta. Funkcje
wspotczynnika odbicia wyznacza sie z podanego réwnania.
dwukierunkowego — BRDF) Obliczanie catkowitego wspoétczynnika
opisanego za pomocg rozktadu odbicia z otrzymanego przebiegu BRDF.
Gaussa.

6 | Rysowanie przebiegéw Program powinien umozliwia¢ narysowanie |2
charakterystyk napieciowych lamp | przebiegéw charakterystyk lamp
elektrycznych i obliczanie elektrycznych w funkcji napiecia zasilajacego
wykfadnikéw potegowych. (strumien swietlny, moc, natezenie pradu,

napiecie na lampie, skutecznosc¢ swietlna).
Na podstawie wprowadzonych przebiegéw
nalezy obliczy¢ wykfadniki potegowe.

7 | Wyznaczanie granicznej odlegtosci | Wyznaczy¢ zaréwno graniczg odlegto$¢ 2
fotometrowania dla liniowych i fotometrowania jak i przebieg zmiennosci
powierzchniowych zrodet Swiatta. | btedu wynikajgcego z zastosowania prawa
odwrotnosci kwadratéw w funkcji odlegtosci
od liniowego lub powierzchniowego zrodta
Swiatta.

Dla danej odlegtosci sprawdzi¢ warunek na
graniczng odlegos¢ fotometrowania a jezeli
nie jest spetniony to dokonaé podziatu zrodta
Swiatta i obliczy¢ natezenie o$wietlenia.
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